
使用业界标准Calibre实施深亚微米IC物理验证 （2天）
课程描述：
Mentor Graphics 的Calibre 是深亚微米物理验证的工业标准。本次课程将教会用户在版图验证流程中有效的使用Calibre并能通过版图编辑器成功的分析Calibre DRC 和LVS的结果。更有相应的练习课程可加深对Calibre概念和技术的理解，增加Calibre的使用经验。
在这次课中可以学到：
· 如何使用Cablibre DRC and LVS（flat and hierarchical 两种模式）；
· 如何通过Calibre RVE（Results Viewing Environment）和版图编辑器分析DRC和LVS的结果进行查错；
· 了解Calibre 规则文件里各种的格式描述，如版图和逻辑图数据的输入格式、DRC和LVS的输出结果、层定义、中间层的产生、DRC 规则检查、LVS 晶体管的识别和连接关系的定义等；
· 了解简单的DRC 规则检查，如宽度、间距、包含关系的检查；
· 了解一些复杂的DRC 检查，如天线规则、电流流向规则；
· 如何做网表对网表的比较、版图对版图的比较；
· 定义并定位LVS的相关问题：短路和开路、悬空或孤立的nets、pin swapping、软连接和标示字等问题；
· 了解Calibre 与其他EDA供应商的工具的接口。
适合的听众：
· 将使用Calibre DRC、LVS进行版图验证的IC版图工程师和版图验证工程师；
· 希望深入了解后端验证流程的前端设计工程师。
需要的知识：
· IC版图设计的知识；
· 使用版图编辑器的经验；
· 了解SPICE网表；
· 熟悉UNIX；
· 版图验证概念和工具的知识（非必需）。
附录1：

Using Calibre Training Course Schedule
· Day 1 Morning

· Introduction to Calibre Interactive

· Calibre Rules (SVRF) overview
· Basic DRC concepts

· Advanced DRC Topics 
· How to build up Connectivity
· Day 1 Afternoon

· Lab

· Day 2 Morning

· How to handle texts in Calibre rules
· Basic LVS concepts
· Device Recognition with Calibre

· Troubleshooting Shorts and Opens
· Other Calibre Applications (antenna checks, LVL, etc.)

· Run Calibre in Command Line
· Day 2 Afternoon
· Lab
· Final Exam























































PAGE  
1
你可信赖的EDA合作伙伴 [image: image1.jpg]53






[image: image1.jpg]